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摘要(译)

提供了一种超声探头，其包括用于减少多次反射同时保持可以获得高质
量图像的脉冲特性的电容换能器，并且还提供了使用超声探头的超声成
像设备。包括电容换能器的超声探头被配置为满足条件6.5 / fc <αd，其
中α[dB / mm / MHz]表示声透镜的吸收系数，d [mm]表示声学的最大厚
度。透镜，fc [MHz]表示电容传感器的中心频率，满足条件L <1 /
（（3πfc）2×C），其中L [H]表示电容传感器每通道的电感值，C [pF]表
示电容换能器的每个通道的电容，并且fc [MHz]表示电容换能器的中心频
率。
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